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			Jeol JAMP-9500F
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	Rigaku
			Rigaku AZX400
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	Испытания
		ACUTRONIC
			AC105-AVAB
	AC1120S
	AC1125
	AC1180-AB
	AC1190-140
	AC150-AVAB
	AC216, AC217
	AC2246, AC2247, AC2267
	AC2255-RS
	AC2277
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	AC3380, AC3380-TC
	AC8800
	GA3397
	HD33H-T45.60, HD33H-S50.77, HD33H-S55.77
	HD55H-S35.70, HD55H-T35-50, HD55H-S50.100, HD55H-T65.60, AC55H-S20.40
	simex®ONE
	АС8827
	Центрифуги



	CVMS Climatic
			CVMS Climatic камеры дождя — испытательные камеры
	CVMS Climatic камеры испытательные тепла-холода-влажности объемом от 100 до 1000 л.
	CVMS Climatic камеры озона — испытательные камеры
	CVMS Climatic настольные климатические камеры
	Камеры песка и пыли CVMS Climatic
	Камеры пониженного давления CVMS Climatic
	Камеры солнечного излучения CVMS Climatic
	Камеры соляного тумана CVMS Climatic
	Климатические камеры термоудара CVMS Climatic



	Sentek Dynamics
			Вибростенды E серии (экстрасильные 200 — 400 кН) с водяным охлаждением
	Вибростенды H серии (высокосильные 65 — 160 кН) с водяным охлаждением
	Вибростенды L серии (малосильные 1 — 10 кН) с воздушным охлаждением
	Вибростенды M серии (средне сильные 15- 65 кН) с воздушным охлаждением
	Вибростенды длинного хода T серии (30 — 54 кН) с воздушным охлаждением
	Высокопроизводительные вибростенды P серии с водяным охлаждением
	Модальные вибростенды MS серии
	Настольные вибростенды VT серии
	Трехосевые вибростенды MA серии с воздушным охлаждением



	Thermotron Industries
			Автоматизированные камеры для коррозионных испытаний ACT
	Камеры для испытаний на воздействие песка и пыли
	Камеры дождя
	Камеры имитации солнечного излучения
	Климатические камеры серии SE
	Климатические камеры экономичных серий S и SM
	Комбинированные климатические камеры серии AGREE
	Настольные климатические камеры серии S/SM
	Панельные и сварные климатические камеры серии WP
	Система тестирования сопротивления защитной изоляции PTS
	Системы непрерывного мониторинга PTS
	Термошоковые климатические камеры серии ATSS
	Электродинамические стенды Thermotron



	TIRA GmbH
			Вибрационные стенды TIRA с выталкивающим усилием от 1 кН до 2,7 кН
	Вибрационные стенды TIRA с выталкивающим усилием от 20 кН до 55 кН
	Вибрационные стенды TIRA с выталкивающим усилием от 4 кН до 15 кН
	Вибрационные стенды TIRA с выталкивающим усилием от 60 кН до 300 кН
	Вибрационные стенды TIRA с выталкивающим усилием т 9 Н до 400 Н
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	ELS 512FA
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	ELS 708SA
	ELS 712SA
	ELS 7604FA, ELS 7606FA
	ELS 7608FA
	ELS 7612FA
	ELS 807FA
	ELS 904FA, ELS 906FA
	ELS 908FA



	Heidelberg Instruments Mikrotechnik
			Heidelberg DWL 2000
	Heidelberg DWL 4000
	Heidelberg DWL 66+
	Heidelberg DWL 66FS
	Heidelberg DWL 66XL+
	Heidelberg DWL 8000
	Heidelberg ULTRA 200
	Heidelberg VPG 1600
	Heidelberg VPG+ 200
	Heidelberg VPG+ 400
	Heidelberg VPG+ 800; Heidelberg VPG+ 1100; Heidelberg VPG+ 1400
	Heidelberg µPG 101



	JEOL-LITO
	KLOE
			KLOE Dilase 250 LDI
	KLOE Dilase 650 LDI
	KLOE Dilase 750 LDI
	KLOE UV-KUB 1
	KLOE UV-KUB 2
	KLOE UV-KUB 3
	KLOE UV-KUB 6
	KLOE UV-KUB 9



	RAITH
	Ultratech Stepper Inc.
			Ultratech AP200, Ultratech AP300
	Ultratech LSA101
	Ultratech LSA201
	Ultratech NanoTech 160
	Ultratech NanoTech 190
	Ultratech Prisma-ghi
	Ultratech Star 100
	Ultratech UltraMet 100



	VISTEC Electron Beam GmbH
	ОАО «КБТЭМ-ОМО»
			ЭМ-5009М
	ЭМ-5026АМ
	ЭМ-5026Б
	ЭМ-5026М1
	ЭМ-5062М
	ЭМ-5084Б
	ЭМ-5096
	ЭМ-5109
	ЭМ-5186
	ЭМ-5189-02
	ЭМ-5289Б
	ЭМ-5434М
	ЭМ-5634






	Плазмохимия
		Advanced Vacuum System
			Apex SLR
	VISION 310 PECVD
	VISION 320 RIE
	VISION 322 PE/RIE
	VISION 410 PECVD
	VISION 420 RIE



	APPLIED Materials
			Applied Materials AMAT Centris AdvantEdge Mesa Etch (FE-ICP)
	Applied Materials AMAT Centura (5200 / Ultima Plus) HDP CVD 200mm
	Applied Materials AMAT Centura (AP) Ultima X HDP-CVD
	Applied Materials AMAT Centura 5200 (II) Etch 200mm (ICP/RIE/DCP/MW)
	Applied Materials AMAT Centura AdvantEdge Mesa / G5 Etch (FE-ICP)
	Applied Materials AMAT Producer (Producer S) PECVD 200mm
	Applied Materials AMAT Producer Etch eXT (ICP)
	Applied Materials AMAT Producer GT (Avila TSV) PECVD
	Applied Materials AMAT Producer SE (APF) PECVD 300mm



	CORIAL
			Corial 200FA
	Corial 200FA
	Corial 200I
	Corial 200ML
	Corial 200R
	Corial 200S
	Corial 210D
	Corial 210IL
	Corial 210RL
	Corial 300IL
	Corial 300S
	Corial 360IL
	Corial 360RL
	Corial 400L
	Corial D250
	Corial D250L
	Corial D350
	Corial D350L
	Corial D500 PECVD
	Corial PS200



	Diener electronic GmbH+Co.KG
			Diener electronic Atto
	Diener electronic Femto
	Diener electronic Pico
	Diener electronic Tetra 100 PC/PCCE
	Diener electronic Tetra 15 LF-PC
	Diener electronic Tetra 150 PC/PCCE
	Diener electronic Tetra 30 PC/PCCE
	Diener electronic Yocto III
	Diener electronic Zepto
	Nano



	Evatec AG
			Evatec (Oerlikon Systems) CLUSTERLINE 200 II (PVD/PECVD)
	Evatec (Oerlikon Systems) CLUSTERLINE 300 II (PVD/PE)
	Evatec (Oerlikon Systems) CLUSTERLINE RAD
	Evatec HEXAGON (PVD/ICP)



	FHR Anlagenbau
			FHR ALD 100
	FHR ALD 150
	FHR ALD 300
	FHR ALD 300
	FHR FLA 100
	FHR FLA 100-DL
	FHR FLA 200-A
	FHR MS120-FLA
	FHR-Star300BOX
	FHR.Boxx.400-PVD
	FHR.Flash.50-Module
	FHR.Micro.100-RIE
	FHR.Micro.150-DuoPVD
	FHR.Micro.150-MonoEVA
	FHR.Micro.150-PECVD
	FHR.Micro.160-FLA
	FHR.Micro.160-IBE-RIE
	FHR.Micro.200-ALD
	FHR.Micro.200-PVD
	FHR.Micro.300-Clean
	FHR.Star.300 (PVD)



	GNtech
	LAM Research
			Lam Research LAM 2300 Exelan FLEX / FLEX 45  (RIE/TCP)
	Lam Research LAM 2300 Syndion TSV (RIE/TCP)
	Lam Research LAM 2300 Versys Kiyo (RIE/TCP/MW)
	Lam Research LAM 2300 Versys Kiyo 45 (RIE/TCP/MW)
	Lam Research LAM 2300 Versys Metal (RIE/TCP/MW)
	Lam Research LAM 2300 Versys Poly / Star T (RIE/TCP/MW)
	Lam Research LAM Alliance A4 TCP 9400 DFM (ICP/CCP/MW)
	Lam Research LAM Alliance A6 9400 PTX (RIE/TCP)
	Lam Research LAM Alliance A6 9600 DFM (RIE/TCP/MW)
	Lam Research LAM Alliance A6 9600 PTX (RIE/TCP/MW)
	Lam Research LAM Alliance A6 Exelan HPT (RIE/TCP)
	Lam Research LAM Alliance A6 TCP 9400 DFM (RIE/TCP)
	Lam Research LAM TCP 9400 SE(RIE/TCP)
	Lam Research LAM VECTOR Express / Extreme  (PECVD)



	MTI Corporation
			EQ-PCE-3
	EQ-PCE-6
	EQ-PCE-8
	GSL-1100X-PECVD
	GSL-1100X-SPC12-LD
	GSL-1700X-SPC-2
	GSL-1800X-SBC2-LD
	OTF-1200X-50S-PE-SL
	OTF-1200X-II-50-PEMSL
	OTF-1200X-II-PEC4
	OTF-1200X-PEC4LV
	PCE-22
	PCE-44-LD
	VTC-16-3HD-LD
	VTC-16-D
	VTC-16-SM
	VTC-2RF
	VTC-3RF
	VTC-600-2HD-LD
	VTC-600-3HD-LD



	Nordson MARCH
			Nordson MARCH MesoSPHERE
	Nordson MARCH RIE-1701 (RIE)
	Nordson MARCH StratoSPHERE



	Oxford Instruments
			Nanofab 700 (800 Agile)
	PlasmaPro 100
	PlasmaPro 100 Cobra
	PlasmaPro 100 Estrelas
	PlasmaPro 100 ICPCVD
	PlasmaPro 100 PECVD
	PlasmaPro 100 Polaris
	PlasmaPro 100 RIE
	PlasmaPro 1000 Astrea
	PlasmaPro 1000 Stratum
	PlasmaPro 80 Cobra65 ICP
	PlasmaPro 80 ICPCVD
	PlasmaPro 80 PECVD
	PlasmaPro 80 RIE
	PlasmaPro 800 plus
	PlasmaPro NGP 80



	Plasma Etch
			PE-100
	PE-200
	PE-25
	PE-25 Venus
	PE-50
	PE-50 Venus
	PE-50 XL
	PE-50 XL Venus
	PE-75
	PE-75 Venus
	Plasma Etch BT-1(PE/RIE)
	Plasma Etch Magna(PE)



	PLASMA-THERM
			LAPECVD
	Mask Etcher Series
	Navigator™ 6
	Navigator™ 8
	Odyssey HDRF
	ORBIS™ 1000
	ORBIS™ 3000
	ORBIS™ Alpha™
	Pinnacle
	Singulator MDS-100, MDS-300
	VERSALINE DSE
	VERSALINE HDPCVD
	VERSALINE ICP/RIE
	VERSALINE PECVD
	VERSALINE RIE
	Versalock



	SAMCO
			SAMCO PC-1100(RIE/PE)
	SAMCO PC-300(RIE/PE)
	SAMCO PC-5000(PE)
	SAMCO PD-100ST (PECVD)
	SAMCO PD-2203L (PECVD)
	SAMCO PD-220LC (PECVD)
	SAMCO PD-220N, NA (PECVD)
	SAMCO PD-220NL (PECVD)
	SAMCO PD-270STL(PECVD)
	SAMCO PD-270STP (PECVD)
	SAMCO PD-330STLC(PECVD)
	SAMCO PD-3800 (PECVD)
	SAMCO PD-3800L (PECVD)
	SAMCO PD-4800 (PECVD)
	SAMCO PD-5400 (PECVD)
	SAMCO RIE-100iPC (ICP)
	SAMCO RIE-101iPH (ICP)
	SAMCO RIE-10iP (ICP)
	SAMCO RIE-10NR
	SAMCO RIE-1C
	SAMCO RIE-200C
	SAMCO RIE-200iP (ICP)
	SAMCO RIE-200LC
	SAMCO RIE-200NL
	SAMCO RIE-212IP (ICP)
	SAMCO RIE-230iPC (ICP)
	SAMCO RIE-300NR
	SAMCO RIE-330iPC (ICP)
	SAMCO RIE-400iP (ICP)
	SAMCO RIE-400iPB (ICP)
	SAMCO RIE-600iP (ICP)
	SAMCO RIE-600iPC (ICP)
	SAMCO RIE-800iPB (ICP)
	SAMCO RIE-800iPBC(ICP)



	SENTECH Instruments
			SENTECH 500 C (ICP/RIE)
	SENTECH Depolab 200 (PECVD)
	SENTECH Etchlab 200 (RIE)
	SENTECH SI 500 D (ICPECVD)
	SENTECH SI 500 PPD (ICPECVD)
	SENTECH SI 500-300(ICP)
	SENTECH SI 500(ICP/RIE)
	SENTECH SI 591 compact (RIE)



	sidmel
	Tokyo Electron
			TEL Tactras (CCP-RIE/ICP )
	TEL Telius SP (RIE/CCP)
	TEL Triase+ SPAi (HD LPCVD)
	TEL UNITY II (RIE)
	TEL UNITY Me (RIE)



	Trion Technology
			Trion Technology Apollo (ICP/MW/RIE)
	Trion Technology Gemini (ICP/MW/SST)
	Trion Technology Minilock-Orion III (PECVD)
	Trion Technology Minilock-Phantom III (RIE/RIE+ICP)
	Trion Technology Oracle III (RIE/RIE+ICP/PECVD)
	Trion Technology Orion III (PECVD)
	Trion Technology Phantom III (RIE/RIE+ICP)
	Trion Technology Sirus T2 Table Top (RIE)
	Trion Technology Titan (RIE/RIE+HDICP/PECVD)



	Trymax Semiconductor
			NEO 200 Series
	NEO 2000 Series
	NEO 200A Series
	NEO 2400 Series
	NEO 300 Series
	NEO 3000 Series
	NEO 300A Series
	NEO 3400 Series



	ULVAC Technologies
			ULVAC Enviro Optima (RIE)
	ULVAC Enviro-1Xa (RIE)
	ULVAC Enviro-1Xa 2C (RIE)
	ULVAC NE-550EXa (ICP/RIE)
	ULVAC NLD-570 (ICP/NLD)



	Yield Engineering Systems
			YES-CV200RFS (Downstream)
	YES-ÉcoClean (ICP)
	YES-G1000 (Electron Free/Downstream/RIE)
	YES-G500 (Electron Free/Downstream/RIE)



	АО «НИИТМ»
	СтратНаноТек Инвест



	Рост слитков
		ACCRETECH /TOKYO SEIMITSU CO/
			ACCRETECH A-CS-100A
	ACCRETECH AD2000T/S, ACCRETECH AD3000T/S
	ACCRETECH AD20T/S
	ACCRETECH ChaMP 232
	ACCRETECH ChaMP 332
	ACCRETECH HRG200X
	ACCRETECH HRG300
	ACCRETECH ML200Plus FH
	ACCRETECH ML300 Plus WH
	ACCRETECH SS10, ACCRETECH SS20, ACCRETECH SS30
	ACCRETECH W-GM-4200



	Carbolite Gero GmbH
			BV-HTRV 100-250
	BV-HTRV 70-250
	Carbolite Gero HBO
	Carbolite Gero HTF
	Carbolite Gero HTK
	KZA-ST 400-400
	KZA-V 25-500



	Centorr Vacuum Industries,Inc
			Centorr 11 SERIES
	Centorr 3520 IES
	Centorr 3560 SERIES
	Centorr 3600 SERIES
	Centorr 3800 SERIES



	Engis Corporation
			ENGIS AMX Fine Grinder, ENGIS AMX Lapper, ENGIS AMX Polisher
	ENGIS Double Sided Grinding Machines
	ENGIS EHG180, ENGIS EHG250
	ENGIS Hyprez Composite Lapping Plates
	ENGIS Hyprez Diamond and Non-Diamond Lapping Slurries
	ENGIS Hyprez Diamond Compounds and Diamond Paste
	ENGIS Hyprez Electrogrip Diamond Plated & Dia-ForZ Products
	ENGIS Hyprez Family of Lapping Lubricants
	ENGIS Hyprez Micron and CBN Diamond Powders
	ENGIS Hyprez MiniMiser & Autostirrer
	ENGIS Hyprez Planarization & Polishing Pads



	FERROTEC
			FERROTEC FT-CZ2008A
	FERROTEC FT-CZ2208AE
	FERROTEC HXH 450 N
	FERROTEC HXH 600 N
	FERROTEC HXH 800 N
	FERROTEC S1000
	FT-CZ2208A



	Lapmaster Wolters GmbH
			LAPMASTER WOLTERS 3R-600, LAPMASTER WOLTERS 4R-1200 (single wheel machine)
	LAPMASTER WOLTERS AC 1500-P3, LAPMASTER WOLTERS AC 2000-P2
	LAPMASTER WOLTERS AC microLine 1000
	LAPMASTER WOLTERS AC microLine 1200
	LAPMASTER WOLTERS AC microLine 1500
	LAPMASTER WOLTERS AC microLine 2000
	LAPMASTER WOLTERS AC microLine 400
	LAPMASTER WOLTERS AC microLine 535
	LAPMASTER WOLTERS AC microLine 700
	LAPMASTER WOLTERS BD 300-L
	LAPMASTER WOLTERS DDG 450, LAPMASTER WOLTERS DDG 450 Closeup
	LAPMASTER WOLTERS DDG 600, LAPMASTER WOLTERS DDG 600 Closeup
	LAPMASTER WOLTERS MACRO
	LAPMASTER WOLTERS MACRO-I
	LAPMASTER WOLTERS MACRO-L
	LAPMASTER WOLTERS MACRO-S, LAPMASTER WOLTERS MACRO-SI
	LAPMASTER WOLTERS MACRO-SK



	Linton Crystal Technologies
			KX 170 MCZ
	KX 170 PV
	KX 240 MACH
	KX 240 MCZR
	KX 240 PV
	KX 320 MACH
	KX 320 MCZR
	KX 320/300 MCZ
	KX 360 MACH
	KX 360 MCZR
	KX 360 PV



	Meyer Burger Wafertec
			MEYER BURGER BRICKMASTER
	MEYER BURGER BRICKMASTER
	MEYER BURGER BS 801 (805)
	MEYER BURGER BS 806
	MEYER BURGER BS 830
	MEYER BURGER DS 264
	MEYER BURGER DS 271
	MEYER BURGER TS 207 SERIES 10
	MEYER BURGER TS 207 SERIES 13
	MEYER BURGER TS 207 SERIES 8



	PVA TEPLA
			PVA TEPLA CGS-Lab
	PVA TEPLA EKZ 2700
	PVA TEPLA EKZ 3000
	PVA TEPLA EKZ 3500
	PVA TEPLA FZ 14
	PVA TEPLA FZ 14 M
	PVA TEPLA FZ 30
	PVA TEPLA Kronos
	PVA TEPLA Multi Crystallizer VGF 732 Si HC
	PVA TEPLA SC 22
	PVA TEPLA SiGe-Epitaxie Typ Delta
	PVA TEPLA SR 110



	ООО «НПО «ГКМП»
			ГКМП_Печь для приготовления керамики типа «Поликор»
	Установка выращивания антимонида индия
	Установка выращивания монокристаллов арсенида индия и арсенида галлия
	Установка выращивания монокристаллов кремния
	Установка выращивания монокристаллов лейкосапфира






	Термопроцессы
		AnnealSys
			AnnealSys AS-Master
	AnnealSys AS-Micro
	AnnealSys AS-One
	AnnealSys LC100
	AnnealSys MC050
	AnnealSys MC100
	AnnealSys SprayCVD-050



	ATV Technologie
			ATV PEO-601
	ATV PEO-603/4
	ATV PEO-604



	Centrotherm thermal solutions
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	Система очистки кварцевых труб QUARTZ TUBE CLEANER
	Система с ручным управлением
	Установка для обработки отдельной пластины SPIN ETCH
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